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１．概要（Summary） 

バルク yttria-stabilized-zirconia (YSZ) を用いた酸

素センサ/湿度センサは、高温高湿環境下でも動作可能

であるなど耐環境性が高く、車載市場、産機市場で利用

されている。現在、YSZ を薄膜化した湿度/酸素センサデ

バイス開発を進めている (1)。回転斜め蒸着により、ガス拡

散路として機能するポーラス膜形成を検討した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子線蒸着装置（2） 

 

【実験方法】 

基板面直方向が蒸着源からずれるように基板を傾けて

配置し、ステッピングモーターで基板を面内方向で回転さ

せて、Ta2O5を Si基板上へ蒸着した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 =80に傾けて成膜中に3回転するように成膜すると、

Fig. 1のような3回巻きの螺旋構造が得られた。密度は

50%程度。Fig. 2は同時に成膜した=0の緻密膜。流路

断面積（膜厚×幅）と流路長さでガス拡散速度を調整す

れば、ガス拡散路として活用できる。 
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Fig. 1 Bird’s-eye view SEM image of Ta2O5 

film by rotational oblique deposition ( 

Fig. 2 Bird’s-eye view SEM image of Ta2O5 

film by conventional evaporation (=0). 


